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【平成２３年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 
 A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 
 A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

○ B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 C 
当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止

が適当である 
（意見等） 

本研究の目的である、半導体光増幅器を用いたリング共振器による高速光－光変調、リミッタ・イン

バータ・フリップフロップ・XOR などの基本光論理動作とその集積化は興味深いテーマであるが、当初

目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である。 
 これまでにマイクロリング波長選択スイッチの作製に成功するなどの成果を挙げている。研究の根幹

となる半導体光増幅器は、その製作が遅れていたが現在その試作を終え動作確認を行っており、今後リ

ング共振器の動作確認に進むことが望まれる。またマイクロリングレーザも試作され検討が進みつつあ

る。 
 今後は、これら個別デバイスの開発を踏まえて、当初目的の基本光論理動作とその集積化に向けて，

基盤研究（Ｓ）に相応しい学術上の成果を挙げることを大いに期待する。 


